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377893-2026 - CbcTesaTtenHa npouenypa

LBenuapus — JlabopaTtopHO, ONTUYHO U NpeLn3HO o6opyaBaHe (6e3 CTbKNeHun uspnenuvs) —
Integrierter UHV-Cluster fiir gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dinnschichten

OJ S 104/2026 02/06/2026

O6sBneHue 3a NopbYKa UMK KOHLECUS — CTaHAAPTEH PeXum

HocTaBku

1. KynyBau

1.1. KynyBau
OdmumanHo HanveHosaHue: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services
EnekTpoHHa nowa: publictender@ethz.ch
lMpaBHa kaTeropus Ha kynysada: lNybnuyHonpaBHa opraHusaums
[enHocT Ha Bb3narawwms opraH: ObpasoBaHue

2. NMpouenypa

2.1. TMpouenypa
3arnasue: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition
von DlUnnschichten
Onucanue: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beluften. Alle Kammern mussen Basisdrucke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fur die zukunftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Fur weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.
WpeHntndpukatop Ha npouenypata: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Bug npoueaypa: OTkputa
MNpoueaypata ce yckopsiBa: He

21.1. Uen
EctecTtBO Ha nopbykarta: [JocTtaBku
OcHoBHa knacudgukaums (cpv): 38000000 JTabopaTopHO, ONTUYHO K NpeLm3Ho obopyaBaHe
(6e3 cTbkNeHn n3genus)

2.1.2. MsacTO Ha n3NbJIHEHUe
Npag: Zurich ETH Honggerberg
MoweHckm koa: 8093
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AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpPUanHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Zurich (CH040)
Ovpxaea: LWeenuapus

2.1.4. O6wa nHcdopmauus
HonbnHutenHa nHgopmaums: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die
Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfugbarkeit der Kredite.
NMpaBHO OCHOBaHue:
Oupektuea 2014/24/EC

2.1.6. OcHoBaHUA 3a U3KNYBaHe
M3TOYHULM Ha OCHOBaHMsATa 3a M3KIoYBaHe: [JOKyMEeHT 3a 06LEeCTBEHN NOPBYKM

5. ObocobeHa no3nuus

5.1. O6ocobeHa nosunuyusa: LOT-0000
3arnaswe: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition
von Dunnschichten
Onucanue: Das Laboratorium fir Anorganische Chemie der ETH Zirich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern miussen Basisdricke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fiir die zuklinftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Flr weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. Uen
EcTtectBo Ha nopbykarta: [loctaBku
OcHoeHa knacudmkauus (cpv): 38000000 JTabopaTopHO, ONTUYHO U NpeUn3HO obopyaBaHe
(6e3 cTbkNeHn n3genus)
BapuaHTu:
Onucanune Ha onuuuTe: gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. MsacTo Ha n3nbrIHeHue
pag: Zurich ETH Honggerberg
MoweHckn koa: 8093
AOMUHUCTPATUBHO-TEpUTOPManNHa eanHmua Ha gbpxasata (NUTS): Zirich (CH040)
Ovpxaea: LWeenuapus

5.1.3. OyakBaHa NpoAbLIIKUTENHOCT
Opyr cpok: HenssecTteH

5.1.4. NMopHoBsiBaHe
MakcumaneH 6pon nogHoBsiBaHus: 0
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5.1.6. O6wa uHdopmaums
3anaseHo y4yacTtue:
YyacTneTo He e 3anaseHo.
TpsibBa ga ce nocovat MMeHaTa u npodecrmoHanHaTa ksanudukaumsa Ha CnyxmtenuTe, Ha
KOMTO e 6bae Bb3NoXeHO M3NMbIIHEHMETO Ha nopbykaTa: Bce olle He e n3BecTHo
[MpoekT 3a Bb3naraHe Ha 0bLLecTBeEHa NopbYKa, KOMTO HE € hnHaHcupaH cbe cpeacTtea oT EC
MopbykaTa nonaga B NPUIOXHOTO nose Ha Cnopa3yMeHneTo 3a AbpKaBHUTe nopbyku (CAM)
: ha

5.1.9. Kputepuum 3a nogbop
N3TOYHMLM Ha KpuTepun 3a n3dop: [JoKkyMeHT 3a 06LLECTBEHN NOPBYKM

5.1.10. Kputepuu 3a Bb3naraHe
Kputepun:
Bua: Kavectso
Onucanue: Zuschlagskriterien
OnucaHue Ha meToaa, KOMTO TpsibBa Aa ce U3nons3ea, ako NpeTernaHeTo He Moxe fa 6bae
napaseHo no kputepumn: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. [JokymeHTauus 3a Bb3naraHe Ha ob6wecTBeHa nNopbyka
[ocTbnbT 40 HAKOM AOKYMEHTM 3a Nopbykata € orpaHuyeH
NHdopmauus 3a AOKYMEHTM C OrpaHnYeH JOCTbMN MoxXe Aa 6bae HamepeHa Ha agpec:
https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc kaHan 3a KOMyHUMKaUuA:
HanmeHoBaHue: Simap.ch

5.1.12. YcnoBus 3a Bb3naraHe Ha obwecTBeHa nopb4ka
YcnoBus 3a nogaBaHe:
EnekTtpoHHO nogasaHe: PaspelueHo
Appec 3a nogasaHe: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
E3nuu, Ha konTo MoraT ga ce nogasaT opepTn Unu 3asiBrieHUs 3a y4acTue: aHrfiMmckm
EnektpoHeH kaTtanor: 3abpaHeHo
BapuaHTu: PaspelueHo
OdepeHTHTE MOraT ga NnpeacTaBsaT noBeye oT eaHa odepTta: 3abpaHeHo
KpaeH cpok 3a nonyydasaHe Ha odepTun: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00)
N3TOYHOEBPOMNEWNCKO BpemMe, LleHTpanHOeBponencKko NSTHO Bpeme
MpoAbMKUTENHOCT, Npe3 KoATO odpepTaTa Tpsbea ga octaHe BanugHa: 180 Hu
YcnoBusa Ha poroBopa:
M3nbnHeHneTo Ha aoroBopa TpsibBa a ce U3BbpLUBA B paMKUTE Ha NporpamMu 3a cb3gaBaHe
Ha 3awmuTeHn paboTHU mecTa: Bce owe He e n3BeCTHO
Ycnosu4, cBbp3aHu ¢ n3nbiHeHneTo Ha gorosopa: Weitere Angaben in der offiziellen
Publikation auf simap.ch
EnekTpoHHO dhakTypupaHe: 3agbmKUTENHO
LLle ce nsnonssa enekTPoOHHO NopbYBaHE: HE
LLle ce n3nonsea enekTpoHHO NrawaHe: ga
duHaHcoBo cnopasymeHue: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. TexHuKu
PamkoBo cnopa3symeHue:
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Hama paMKOBO CcrnopasymMmeHue
MH(bOpMaUMﬂ 3a AMHaAMN4YHaTa CuctemMa 3a NOKYNnKu:
Hama gnHammnyHa cuctema 3a MOKYMKN

5.1.16. [donbnHutenHa nHcgpopmauusa, Meamauusa u npepasrnexaaHe (o6xxansaHe)
OpraHnsaums, oTroBapsila 3a npepasrnexgaHeTo (obxansaHeTo): Bundesverwaltungsgericht
Nudopmauusa 3a kpanHuTe cpokoBe 3a npepasrnexaaHe: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (B6B) innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfliigung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BoB keine Anwendung.
OpraHusauus, KOATO NpegocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUUA 3a npoueaypaTa 3a Bb3naraHe
: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services

8. OpraHusauum

8.1. ORG-0001
OdomumanHo HammeHoBaHue: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services
PernctpaumoHeH Homep: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
MowieHckn agpec: Binzmuhlestrasse 130
Mpaa: Zuarich
MNoweHckn kopa: 8092
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Zurich (CH040)
Obpxasa: Leenuapus
EnekTpoHHa nowa: publictender@ethz.ch
TenedoH: +41446321111
WHTepHeT agpec: https://www.ethz.ch
Ponu Ha Ta3n opraHmsauus:
Kynysa4
OpraHusaums, KOATO NpeaocTaBs AOMbIHUTENHA MHOPMaLUA 3a NpoueaypaTta 3a BbanaraHe

8.1. ORG-0002
OdmumnanHo HanmeHoBaHue: Bundesverwaltungsgericht
PernctpaunoHeH Homep: BVGER
MoweHckn agpec: Postfach
Npag: St. Gallen
MoweHckn koa: 9023
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOPManHa eguHuua Ha abpxasarta (NUTS): St. Gallen (CH055)
Obpxasa: Weenuapus
EnekTpoHHa nowa: info@bvger.admin.ch
TenedgoH: +41584652626
NHTepHeT agpec: https://www.bvger.ch
Ponu Ha Ta3u opraHusauusa:
OpraHnszaums, oTroBapsiLia 3a npepasrnexagaHeTo (obxansaHeTo)

8.1. ORG-0003
OduuymanHo HanmeHoBaHume: Simap.ch
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PernctpaunoHeH Homep: CHOO01
MoweHckn agpec: Holzikofenweg 36
pag: Bern

MoweHckm koa: 3003
AOMUHUCTpaTUBHO-TEpUTOpManHa eguHuua Ha abpxasata (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Ovpxaea: LWeenuapus

EnekTpoHHa nowa: support@simap.ch
TenedoH: +41584646388

MHTepHeT agpec: https://www.simap.ch
Ponu Ha Ta3un opraHusauus:

TED eSender

MHdbopmauus 3a obsaBneHneTo

NpeHTtudpumkatop/sepcna Ha obasnerHneTto: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01
Bua Ha dbopmynsapa: CbcTesaTtenHa npoueaypa

Bug obsisneHne: O6aBneHne 3a nopbyka U KOHLECUS — CTaHAAPTEH PEXUM

MoaBuag Ha obsaBneHneTo: 16

[aTa Ha uanpaiiaHe Ha nssectneto: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) n3aTo4HOEBPONENCKO
BpeMe, LieHTpanHOeBPONENCKO NATHO BpeMe

E3unun, Ha KOMTO HACTOSALLIOTO U3BECTUE € ObMLUMANHO AOCTLMNHO: HEMCKN, OPEHCKN,
aHrIUNCKN

Homep Ha nybnukyBaHe Ha ob6aBneHneTo: 377893-2026

Homep Ha 6pos Ha OB S: 104/2026

Hata Ha ny6nuvkyBaHe: 02/06/2026
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